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摘要(译)

本发明名称为：“超声成像中的孔径选择的方法和设备”。一种用于控制超
声成像系统的方法包括：限定二维（2D）超声图像上的样本容积门，样
本容积门限定将要估计流动的位置；自动计算初始发射和接收转向位置
（孔径位置）和孔径大小的SNR；自动计算不同的第二发射和接收转向
位置（孔径位置）和孔径大小的SNR；自动将第一组孔径的SNR与第二
组孔径的SNR进行比较；以及基于该比较自动调整超声探头的发射和接
收事件的转向角和孔径大小。
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